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::' MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA@AD, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
FEDERAL
Rio de Janeiro
Tipo de Documento: PORTARIA
N° do documento no sistema: N2 177 / 2023 - DAAF
N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro, 07 de Fevereiro de 2023.

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 228 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO,
nomeado nos termos do Decreto Presidencial, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuicdes regimentais e
tendo em vista o disposto no processo eletrdnico n® 23274.000043/2023-55, resolve:

Art. 12 Exonerar a pedido, de acordo com o disposto no Artigo 34, caput, da Lei n®. 8.112/90, a partir de 20/01/2023,
WAYNE VIMIEIRO CARVALHO, Matricula SIAPE n® 1970879, Assistente em Administragao, Classe D, do Quadro
Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro;

Art. 22 Declarar vago o cargo supra;
Art. 32 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicagdo em D.O.U., ressalvado o disposto no artigo 1°.

Publicar em D.O.U.
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RAFAEL BARRETO ALMADA
REITOR
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